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摘要 研 究 了非耦 合 多层 lnGaAs量 子 点材 料 光增 益 的温度 特 性 ，并 与 lnGaAs单 量 子 阱材 料进 行 了对 比 ．发 现 In— 

GaAs量 子点 表现 出更好 的增 益 温度 稳定 性 ．同时发 现 随 着 温度 升 高 ，在 140～200K 温度 范 围 内，lnGaAs量 子 点增 

益 峰值 首先 增 大 ，当温度 超过 200K 后 开始 减小 ．对这 种增 益 特 性 的 产 生机 制 进行 了分 析 ．增 益 曲 线 峰值 波 长 随 温 

度 升高 单调 地 向长 波长 方 向移动 ，与量 子阱 材 料相 比具 有 更好 的 温度 稳定 性 ． 
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Abstract The temperature dependence of gain in lnGaAs multi—stacked quantum dots(QDs)laser was investigated and 

compared with lnGaAs single quantum well(SQW )laser．h was found that quantum dost laser showed a much better sta— 

bility of gain on temperature．The gain in lnGaAs QDs increases with temperature in the region from 140K to 200K．Be— 

yond 200K the gain decreases with increasing temperature．The mechanism for the above gain characteristics was ana— 

lyzed．The gain peak wavelength moves to longer wavelength range with increasing temperature and exhitits a better tem— 

perature stability compared with quantum well laser． 
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引言 

近年来半 导体 量子点材 料及 光 电器件成 为研究 

的热 门课题 ，理论上 预言量子点激 光器 比量子 阱 、量 

子线激光器具 有更好 的激射特性 ，同量 子阱 、量子线 

相 比，量 子点在三 个维 度上 的尺 寸 都 与 电子 德 布罗 

意波相当，使电子态密度呈 6函数形式 ，大大增加了 

电子在分立能级 上 的态 密度 ，因此 预期 量子 点激 光 

器有可能实现更 低 的 阈值 电流 密度 、更 高 的特 征温 

度和更高 的微 分增 益 _l-3]，然 而在 实验 上要 完 全实 
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现 理论上预 言的与量子点相伴 的优 良特性是非常 困 

难 的．其主要原 因是 在量 子点 生 长过程 中量子 点 的 

尺 寸 、形状 等不是 均一 的 ，而存 在一 定 的分 布 ．这样 

的分 布将 使 电子 态密 度分 布仍 有一 定 的宽 度 ，不 可 

能形 成 实质 意义上 的 6函数 ，同时量子 点大小 的不 

均匀性将 使量子 点光 增益 具 有 比较 宽 的分 布 ，为探 

索降低量子点激光器 的阈值电流密度 、提高温度稳 

定性和效率 的途径，本文研究 了 InGaAs量子点激 

光器 增益谱 的温 度特 性 ，并 对量 子 点光 增益 机制 进 

行 了分析 ， 

*The project supported by the National Natural Science Foundation of 

China(No．69976032，No 1 9974047)and by the Science Foundation 

of Jilin Province of China 

Received 2001．1 1—17，revised 2002—02—27 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

r7k5!1,2) :kJJ -i- 1 ,2) 1.J1:.~1,2) ~ Jik3) 

(II r:p OOf4'*1ilti!t~~!/WJ~*1it~~*, tf 1*, *~, 130021; 

21 r:p 00#'* lilt * ~"It,*f,!f *m~l=j!/WJ ~1iJf~ IYf , tf 1*, *~, 130021 ; 

.11 *~"It,*f,!f*m~'*Iilt, il'IJJJJ~*~-I*i!t"lt 00 ~!I!J2,~~*, tf 1*, * ~, 130022; 

tiIi~ '* 1E 7 ~F ~ 1;- j7 ,ff. InGaAs:l- T,B.1't 'Fl-7\:;~ ~ tf.J iliftlt4+'Ii, -#-!j InGaAs 1f!-:I- T '*1't 'Fl-:iil:~ 7 ;If bt. tt~ In­

GaA~ :I- T ,R., *- ~ ill ~ * tf.J ~ ~ jlift It ~.;.t 'Ii. ~ at tt jJ!, AA *' jlift It Jt ~ , if. 140 - 200K jlift It ~ 00 pg , InGaA, :I- T ,ff, ~ 
~ '* it. 11 7E ~ * , ~ jlift It ~:i± 200 K Fo * j:~ ;,t 'J' . ;If ~ # ~ ~ 4+ 'Ii tf.J F 1: ;fJL ~J :iii: iT 7 11- IJj- . ~ H il!J ~ '* it. ~ * AA i& 

ItJt~1f!-~~~*~*~~n~,!j:l-T,*#'Fl-~~A~~*tf.Ji&It.;.tft. 

~.~ :I- T ,ff" 7\:;~ ~,iliftlt# 'Ii . 

TEMPERATURE DEPENDENCE OF OPTICAL GAIN 
IN InGaAs QUANTUM DOTS LASER * 

NI:"JG Yong-Qiang l.2) LIU YunI.2) WA:"JG Li-J un l.2) GAO Xin3 ) 

elLaboratory of Excited States Processes, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin 130021, China; 

2)Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 

Changchun , Jilin 130021 , China; 

31 :-.Iational Key Laboratory on High Power Semiconductor Lasers, Changchun 

Institute of Optics and Fine Mechanics, Changchun, Jilin 130022, China) 

Abstract The temperature dependence of gain in InGaAs multi-stacked quantum dots (QDs) laser was investigated and 

compared with InGaA, single quantum well(SQW) laser. It was found that quantum dost laser showed a much better sta­

bility of gain on temperature. The gain in InGaAs QDs increases with temperature in the region from 140K to 200K. Be­

yond 200K the gain decreases with increasing temperature. The mechanism for the above gain characteristics was ana­

lyzed. The gain peak wavelength moves to longer wavelength range with increasing temperature and exhitits a better tem­

perature stability compared with quantum well laser. 

Key words quantum dots, optical gain, temperature dependence. 

51* 

~~*~~~.~~UM&~~U#~~~~ 

(f.J~ntlR~. J1I!ii;I.1.W~.~,~i*:~U l:t.~m ,. 
~~i*:~UA:ff£3lf(f.Ji*:Mt~·t1:. 1J1J.~m ,.~~ 

ffi l:t, .~ixtE -1' MEIlI. (f.J R. >tm.!oj ~ ~~;(p ~ 
~r&:ffi~ ,~~~~*Il¥ (') pj§~%A .:*::*:±t:boT 
~~tE*~n.I.(f.J~*Il.~~1.WM.~~i*:~ 

U:ff~n~~£~(f.J.m~m*Il,£.(f.J~M. 

Ilfll£.(f.JVit*±t .:fid[1-3]. ~ rmtE~~I.~:;C ~~ 

* OOj(!3 ~f4"F: ¥~ Ult 1IE ~ 69976032, 19974047) Wi!!IJ J9! § f!l)!f ** 
1'f#<f!¥~Wi!!IJJ9! § 0 

filld4!&JI] B Wl 2001-11-17 .~i&f,fIj!&3'lJ B Wl 2002-02-27 

~J1I! it; I.1.W~ (f.J.!oj.~ ,8, ffi W (f.J tit Ilt *f.t1:1i'::~~ 1it kFl 
XfE(f.J. Jt±~ ffi(~ 1i'::tE.~,~ ~ -K:i:1fj ~.~ ,8, (f.J 
R. >t ,%iR:~~1i'::B:J - (f.J , rmfftE - JE (f.J *;(p. ~fF 
(f.J*;(P~~~~~*Il*;(Pill:ff-JE(f.J~Il.~~ 

"~% JJX ~ J1lJ: ~ 5(I. (f.J (') pj§ ~. IJ1J 81. ~,~:*: IJ\ (f.J ~ 
B:J~tt~~.~~~~AA:ff~.~(f.J*;(P.~. 

.~~.~~i*:~U(f.J.m~m*Il, ••• Il. 
JEttfll~~$(f.J~1}. *X~~ T InGaAs .~ ,8,i*: 
~U~A.(f.J.Il~tt,#m.~~~±t.:fidm~* 

1TT *fJf. 

* The project supported by the "Iational "Iatural SCIence Foundation of 

China("Io. 69976032, "10. 19974047) and by the Science Foundation 

of Jilin Province of China. 

Received 2001-11-17 ,revised 2002-02-27 

http://www.cqvip.com


286 红 外 与 毫 米 波 学 报 

1 实验 

用 M()CVD 方法 生 长 制 备 _r InGaAs／GaAs量 

子点结构材料 ．首先在 GaAs衬底上 生长 GaAs缓 冲 

层 和 A1GaAs覆盖层 ，然后 生 长窄能 带 的 A1GaAs波 

导层 ，再继 续 生 长 多个 周 期 的 InGaAs量 子 点 有 源 

区 ．其后 继续 生长 A1GaAs波 导层 、A1GaAs覆 盖层 、 

A1GaAs和 GaAs高掺杂欧 姆接 触 层 ．有 源 区设计 成 

非耦 合 的 三 层 量 子 点 结 构 ．由 三 个 周 期 的 5nm 

GaAs／1．8nm InGaAs／5nm GaAs／7
．
nm A1GaAs构 

成 ．InGaAs量 子点层 之 间 由 7nm A1GaAs势 垒层 在 

空间上 隔离 ，避免不 同量子点层 间电子态 的耦合 ，具 

体能带结构 如图 1所 示 ．生 长 的量 子点 面密 度 约为 

3× 10“’／cm 
，底部近似 为方形 ，横 向尺寸 约为 10nm 

左右 ． 

为 比较量 子点 与量 子 阱材料 增益 特性 的不 同 ， 

我们还 生长 制 备 了 InGaAs／A1GaAs单 量 子 阱激 光 

器 ．量 子阱 InGaAs层 In组 分 为 0．22，A1GaAs势垒 

层 中 Al组 分为 0．15． 

量 子点 激光器光增益 测量采用单程增 益多段方 

法 ，每段 长度 为 300／．m，如 图 2昕示 l4 、在段 之 间沿 

横 向刻 出宽度仅 为 2～3>m 左 右 的 隔离 沟槽 ，深入 

到 P型 A1GaAs覆 盖层 内，使不 同 的段 之 间 电学 上 

隔离 ，以便保证在 电注 入 到某 个段 时没 有 电流 扩散 

到相邻的段内．其增益测试原理如下所示 

， 

J= (P“ 一1)， (1) 
【J 

式 (1)中 J 是 自发发 射强度 ，L是增 益长度 ，G 

是净模增 益 ，J是 放大 自发 发射 谱 (ASE)强 度 ．比较 

增益 长度分 别为 L 和 2L 的两 个 ASE谱 JL和 J2L 

即可得 到增 益谱 ． 

㈣  

网 l lnGaAs／GaAs非 耦 合 三层量 子点 

结构 及 能带 示 意图 

Fig I Schematic diagram of structure and energy bands 

of non—coupled 3-layer—quantum dots of InGaAs／GaAs 

G=_1『 f 1 2I．一1)f (2) 
L L ＼ 1『_ ／ 

激光器样 品通过 常规 的半导 体激光器工艺制 作 

成 条型边发射结构 ，有源 区条宽 50 Ⅲ．在条 型欧姆 

接触 电极 表 面 通 过 刻蚀 方 法 刻 出宽 约 1O,um 的窗 

口，其深度 穿透 P型 高掺 杂 GaAs和 A1GaAs欧姆接 

触层 ．在 电注入 时测 量从 表 面窗 口发 射 的 白发 发射 

谱强度 和谱 峰形 状 ，以保 证不 同段 之 间具 有同样 的 

注入 电流密度 和相 同的费米能级分 布 ． 

量子 点激 光器增 益测 量采 用 电脉 冲泵 浦方 式 ， 

脉 冲宽度 300 Y／S，重 复频 率 1kHz，这样 的 电注入 条 

件 可 以尽量避 免有源区 中的热 效应而导致 的费米能 

级分布 变化 ．测试 温 度 由 150K ～300K，通 过 K20 

高纯 氮气 l，一丁 效 应温 度 控制 器控 制 低 温样 品室 中 

的温度 ． 

2 实验结果与讨论 

InGaAs量 子点 样 品在 温 度 300K 下 不 同 的 注 

入电流密度时 的光增 益谱 如 图 3所示 ．电流 密度从 

400～ 1500A／cm 、随着 电流 密 度 的提 高 ，增 益谱 峰 

连续地 向短波长 方 向移 动 ．这 种 连续 移 动是量 子点 

尺寸大小及形 状等 的不均匀性 导致增益谱非均匀 展 

宽 的结果 ．由于这 种非 均匀展宽 ，在增益谱 中观察 不 

到明确 的量 子点基态 、激发态及浸润层 的特 征峰 ．随 

着 电流密度增 加 ，增 益峰从低 电流 密度时 的 10400A 

移动到高注入电流密度下的 98ooa，相应于从量子 

点基态移 动到激发态 、直到浸润层 ． 

InGaAs量 子 点 样 品 在 相 同 注 入 电 流 密 度 

(1kA／cm2)、不同温度 (140～300K)时 的光增 益谱 如 

图 4所示 ．图中虚线为对 应的 InGaAs量子 阱激光器 

样 品增益 曲线 、由图 4可看 出 ，在相 同的温度下量子 

点 的增益 峰值强度 小于量 子 阱样 品(相 差 约一倍 )． 
W indow emission 

图 2 利 用 multi—sections方法 测 量 单程 

光增 益 样 品结 构示 意 图 

Fig 2 Schematic diagram of gain sam ple 

with single—pass m uhisections method 
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图 3 lnGaAs量 子 点任 300K 时 不 同注入 电流 密 度 

下 的光 增 益谱 。注 入 电流 密度 分 别为 ： 

I．5kA ／cm 、I．4kA／cm 、I．IkA ／cm 、800A／cFD_=、 

500A／cm 及 4()0A／cm 

Fig 3 Net modal gain spectra of InGaAs QDs 

at 300K and different injected current densities． 

Fhe injected current densities are I．5kA／cm一、 

I．4kA／cm 、I．I kA／cm 、800A／crn 、500A／cm 

and 400A／cm ，respectively 

根据量子点 面密度及尺寸 大小可 以估算 出其横 向填 

充 因子约 0．()3，由此 可以推 断量子点 的 材料增 益 与 

量子阱相 比有大大 的提 高 ． 

由图 4还 可 以看 出 InGaAs量 子 点材 料 的光增 

益谱半宽 比量子 阱增 益 谱 约宽 一倍 ，且 谱 线形状 不 

对称 ．这 种非均匀展宽 主要是 由于量 子点大小尺寸 

E 
0  
、  

0 

图 4 In(；aAs量子 点 及量 子 阱不 同温 度 的 

光增 益谱 ．注入 电 流密 度 IkA／cm ， 

实线是量子点 ，虚线是量子阱材料 

Fig．4 Net modal gain spectra of I nGaAs QDs and 

SOW at different temperature．The injected current 

density is I kA／cm Fhe solid line is for the QDs 

sample and the dashed line is for the SQW sample 

T／K 

图 5 InGaAs量 子点 峰值 增 益与 温度 的关 系 ． 

其 中实线 为 InGaAs量 子点 、虚线 为 lnGaAs单量 

子 阱 ．注 入电 流密 度 IkA／cm： 

Fig 5 Temperature dependence of peak net modal gain 

oflnGaAs QI)s The∞lid line is for the QDs 

~rnple and the dashed line is for the sow sample 

The injected current density is I kA／cm 

及形状分 布产生的 ，同时量子点激发态跃迁 、浸润层 

及 GaAs量子阱层也 对总 的增 益谱 线形 状有一 定 的 

贡献 ． 

由图 4我 们发 现 InGaAs量 子点 和 量子 阱 的峰 

值光增益均 表现出类似 的特 征 ：随着温度升高 ，峰值 

增益首先增 大 ，当温度超过 200K 以后 开始减 小 ，图 

5给 出更 直 观 的 比较 ．对此 结果 一般 认 为是 在低 温 

下杂质不饱 和 电离 、载流子未能 充分“活化”，没有 参 

K 

图 6 lnGaAs量 子点 及量 子 阱增 益谱 峰值 波 长随 

温度变化关系 ．其 中实线为量子点样品 、虚线 为 

量 子 阱样 品 ．注 入电 流密 度 为 IkA／cm 

Fig．6 Temperature dependence of gain peak 

wavelength of lnGaAs QDs and SQW samples 

The sOlid line is for the QDs sample and the dashed 

line is for the SQW sample l'he injected current 

densitv is I kA／cm 

J。、 《一 墨 

0 
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加 注入载流子复合 发光过程 ．随温度 的升高 ，更多 的 

载流 子加 入到跃迁 中使 光 增益 得 到提 高 ．随 温度 的 

继续 升高 ，载流子分布展 宽使 光增益下 降．由图 5曲 

线还 可看 出量 子 点峰 值 光增 益 随温 度 变 化 更 为平 

缓 ，从 140K～150K，增益平均变 化 0．08cm ／14．而 

InGaAs量子阱样 品增 益平均 变化 0．23cm ／14．In— 

GaAs量子 点样 品具有更好 的增 益温度 稳定性 ，结 果 

与预期 的量子点态 密度 分布 相符 ． 

InGaAs量子点 和 量子 阱样 品的 增益 峰 值 波 长 

随温度变化关 系如 图 6所 示 ．注 入 电流 密度仍 保持 

为 1kA／cm ．随着温 度升高 ，量子点和量 子阱的增益 

谱 峰波长均 向长波 方 向移 动 ．在 140～250K温度 范 

围内 ，量 子点样 品波 长变 化 (0．72A／K)明显 比量 子 

阱样品(2．2A／K)平缓 ． 

3 结论 

研究 了 InGaAs量子 点材 料 的光 增益 与 温度 的 

关 系 ，并与 量子阱材料 的 特性进 行 了对 比．发 现 In— 

GaAs量子点发现出更好的增益温度稳定性 ．同时对 

增益随温度 变化 的机制 进 行 了分析 ．增 益 曲线 峰值 

波长随温度 升高单 调地 向长波 长方 向移 动 ，表 现 出 

比量子 阱更好 的温度稳 定性 ． 
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